
                                                    
 

 

Otwock, 23.11.2023 r. 

 

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr EZP.270.77.2023 pn. 

„Zaprojektowanie, wyprodukowanie oraz dostawa wraz z instalacją systemu chłodzenia helu dla 

Polskiego Lasera na Swobodnych Elektronach – PolFEL do siedziby Narodowego Centrum Badań 

Jądrowych w Otwocku” 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie ww. zamówienia publicznego 

zamierza przeznaczyć kwotę 15 794 319,30 zł brutto. 


